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Ozet

Bu yazi, kurutmanin farkli asamalari stiresince odanin sicakligi ve gay yapraklarinin ne igerigini kontrol
eden programlanabilir kontrol cihazina bagh otomatik bir cay kurutucu sistemi tanitiyor. Cay nevilerine
gbre cay kurutma sistemi icin ayn teknikler kullanildi. Yigin cay kurutucu, 6-8 tepsili dizayn edildi.
Tepsiler Gzeri sicakli 50-100°C araliginda denetlendi. Ayrica, cay yapraklarinin nem igerigi %68 civarindan
yaklasik olarak %3’Un altina kadar azalir. ilaveten, yapraklarin sicakligi 30°C'nin biraz altindan 80°C’ye
kadar ylkselir. Ana islemci olarak bir mikro kontrol cihazi, sensérlerden veri kaydi yapacak ve ayrica
kontrol sinyalleri saglayacak sekilde yerlestirildi. Bu nedenle, bu sistem kurutma islemi sliresince veri
kayit edecek bir veri kayit belledi ile donatildi. Yidin cay kurutucu igin kullanimi 6nerilen sistemin
uygulanabilirligi kurutucu sonuclarinin analizi ile gosterildi.

Tablo 1: PWM degisim dederi ve verim yilzdesi

PWM Register Value Output Percentage
0 0%

256 25%

512 50%

768 75%

1023 100%

(PWM : Darbe genisligi modUlilasyonu)

Sekil 1: Dizayn edilen gay kurutucunun semasi
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Sekil 2 : (a) Isiticl, fan’dan 6nce (b) Isitici, fan’dan sonra
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Sekil 3 : Kurutma islemi siresince goézlemlenen yaprak nem icerigine karsi yaprak sicakhgi
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Sekil 4 : Kurutma islemi sliresince gozlemlenen yaprak nem igerigine karsi
tepsilerin lizerindeki havanin sicaklik orani
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